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        	ОБОРУДОВАНИЕ	Технологическое оборудование	ОСАЖДЕНИЕ В ВАКУУМЕ (PVD)	Производитель: CHA Industries	Mark 50
	Solution
	Resolution
	Criterion
	SEC-600/1000
	SSC-1000


	Производитель: Moorfield	nanoPVD S10A
	Minilab 026
	Minilab 060
	Minilab 080
	Minilab 090
	Minilab 125


	Производитель: VST	TFDS-462
	TFDS-141
	TFDS-663
	TFSP-840




	ГАЗОФАЗНОЕ ОСАЖДЕНИЕ (CVD)	Производитель: Firstnano	Easy Tube 101
	Easy Tube 2000
	Easy Tube 3000
	Easy Tube 5000
	Easy Tube 6000


	Производитель: planarTECH	planarGROW-2S
	planarGROW-6E


	Производитель: Криосистемы


	ГАЗОФАЗНОЕ ОСАЖДЕНИЕ (PECVD)	Производитель: Firstnano	Easy Tube 4000


	Производитель: SAMCO	PD-220NA




	ЭПИТАКСИЯ (MBE)	Производитель: SVT Associates
	Производитель: AdNaNoTek


	ТРАВЛЕНИЕ В ПЛАЗМЕ (RIE,ICP-RIE)	Производитель: SAMCO	Глубокое травление кремния DRIE
	Реактивно-ионное травление RIE
	Травление ICP-RIE




	ТРАВЛЕНИЕ ИОННЫМ ПУЧКОМ (IBE)	Производитель: Nordiko	Alfa 120
	3400
	7500
	N2000




	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ	SAMCO Plasma	PC-300


	SAMCO UV/Ozone	UV-1,UV-2


	Novascan UV/Ozone


	ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ	Производитель: Ion Beam Services	Имплантер модели IMC-200
	Имплантер модели IMC-400
	Имплантер модели PULSION Nano




	ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ (PLD)	Производитель: SVT Associates	Серия установок SMART PLD


	Производитель: AdNaNoTek




	Аналитическое оборудование	РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ	attocube RAMAN
	NOST_PRISM


	ВИМС (TOFF-SIMS)/PTR-SIMS	Производитель: KORE Tech	SurfaceSeer-S
	PTR-TOFMS
	MS-200
	Photolysis TOFMS




	CFM/SNOM/AFM/MFM/STM/SPM
	focusMOKE
	LEED/AES/RHEED
	КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
	ACCUTEMP/ACCUFLUX


	Обеспечения производства	СКРУББЕРЫ




	ТЕХНОЛОГИИ	Атомно-слоевое осаждение (ALD)
	ВИМС	Презентация
	Анализ поверхности образцов (pdf.)
	Анализируем спектры (pdf.)


	Газофазное осаждение(CVD,pdf)
	Графен (pdf)
	Ионная имплантация	Презентация серии IMC-200  (eng., pdf.)


	Материалы	Технология испарения алюминия (pdf.)


	Углеродные трубки (статья, pdf)
	Электронно-лучевое испарение	Ликбез по электронной пушке (pdf.)




	НАШИ ПРОЕКТЫ
	ПРОИЗВОДИТЕЛИ	AdNaNoTek
	CHA Industries
	Firstnano
	Ion Beam Services
	Moorfield
	Nordiko
	planarTECH
	SAMCO
	SVT Associates
	VST Services Ltd


	НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО	Детектор вторичных электронов
	Ионная пушка




    



        
            
	О КОМПАНИИ
	НОВОСТИ
	КОМАНДА
	СЕРВИС
	КАРЬЕРА




        

        
            
                Наша компания «Криосистемы» была образована в 2002 году.  Отвечая на запросы заказчиков, ряд поставляемой продукции постоянно расширялся, и в настоящее время компания предлагает широкую линейку вакуумного, криогенного и аналитического оборудования, обеспечивает пусконаладку, гарантийное и постгарантийное обслуживание поставленного оборудования, сервис и дооснащение имеющегося у заказчиков систем и оборудования, консультации.



Какие бы задачи, имеющие отношение к вакуумному оборудованию, ни стояли перед Вами, связано ли это с осаждением пленок в вакууме, травлением структур, очисткой образцов, ионной имплантацией, характеризацией пленок, микроскопией и др., наша компания будет рада узнать Ваши потребности и готова предложить для Вас оптимальное и качественное решение.

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ И ПАРТНЕРОВ:

 

	 
    Dec 25 2019
 
    Ионный Имплантер IMC-200 для НПП "Салют" (Нижний Новгород)
 
    Запуск в 2019 установки ионной имплантации модели IMC-200
 
    
 


 
    Dec 24 2019
 
    Установка CVD для ИНМЭ РАН
 
    Запуск в ноябре 2019 установки химического-пароосаждения (CVD) для синтеза углеродных структур типа графена и углеродных нанотрубок
 
    
 


 
    Jan 10 2019
 
    Пуско-наладка время-пролетного масс-спектрометра
 
    В ноябре 2018 года завершилась пуско-наладка время-пролетного масс-спектрометра в Институте Ядерной Физики в г. Новосибирске
 
    
 

	 
    Jan 10 2017
 
    Образцы вертикального массива углеродных нанотрубок бесплатно
 
    Компания Криосистемы предлагает всем желающим образцы углеродных нанотрубок.
 
    
 


 
    Apr 06 2016
 
    Новый производитель оборудования из Тайваня в линейке продуктов компании Криосистемы
 
    Группа компаний «Криосистемы» заключила соглашение с тайваньским производителем вакуумного и аналитического оборудования компанией AdNaNoTek  (http://www.adnano-tek.com) о представлении их оборудования на российском рынке.
 
    
 


 
    Nov 27 2015
 
    Ввод в эксплуатацию сверхвысоковакуумной установки в иркутском университете
 
    
 
    
 

	 
    Apr 16 2015
 
    In situ измерения индуцированного излучением удлинения аморфных микро-столбиков в нанометровом диапазоне
 
    Группа исследователей из Университета Иллинойса разработали и создали устройство  для измерения индуцированного излучением повреждений и нагрузок различных структур и материалов в диапазоне нанометровых величин.
 
    
 


 
    Apr 16 2015
 
    Корейские производители на Российском рынке
 
    Группа компаний «Криосистемы» заключила соглашение с корейскими производителями вакуумного и аналитического оборудования о представлении их продуктов на российском рынке.
 
    
 




            

        

    





    
    ГК «Криосистемы»

    115088, Москва, ул. Угрешская, д.2, стр 22, этаж 1

    (495) 663-30-39

    (495) 663-30-67

    tech@cryosystems-mve.ru
    

    
    © 2014-2019 ГК "КРИОСИСТЕМЫ". Все права защищены.
    

    
    

    















 ^ В НАЧАЛО 

